Uchwata zarzadu nr 415/213/V1/2021 z dnia 2021-02-24

rozpatrzenia protestu dotyczacego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-0ACD/20-003
ztozonego przez Wnioskodawce — CASP SYSTEM Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie w ramach konkursu nr
RPSL.01.02.00-1P.01-24-025/20

art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewo6dztwa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1668), art. 55 pkt 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z p6zn. zm.)
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